
特長
高精度ピエゾアクチュエータを搭載し、
高再現性を実現

タペット校正機構により、塗布量が
長期間安定

流路のモジュール化により、
メンテナンス性が良好

ノズル、タペットを自在に組み合わせ、
低粘度～高粘度まで対応

ワークの歪みや反りの影響を受けずに、
離れた位置から正確に塗布可能

ヒーター内蔵により、環境変動によらず
安定吐出

■X -JET
■Aシリーズ （卓上型高速塗布装置）
ピエゾジェットディスペンサー（X-JET)、オフセットトップビューカメラ、
レーザー変位計等を標準搭載した高機能オールインワン塗布装置。

ピエゾジェットディスペンサー X-JET
非接触　高精度　微量



●仕様やオプションは、予告なく変更する場合があります。詳細仕様につきましては営業担当までお問合せください。

●デモ、テストや試作を承っておりますので、ご相談ください。

コントロールシテムとパラメータ設定

株式会社エンジニアリング・ラボ

■テクニカルセンター
　　　　　
　　　　　
■本　社
■品川ショールーム

〒390-0843　長野県松本市高宮南8-21
TEL : 0263-88-9611　FAX : 0263-88-8229　　
E-mail : sales@eng-lab.co.jp
〒114-0023　東京都北区滝野川7-2-13 ベルテックス5階
〒140-0013　東京都品川区南大井3-34-3 オフィスＡビル1階

（202401）

専用コントローラーにより、吐出パラメーター
をデジタル制御し、液剤の特性や使用条件に
応じて、バルブ開閉の最適なポートフォリオを
作成することができます。気泡、飛散、液だれを
低減し、水状の低粘度液からペースト状の高粘
度液、糸引きしやすい接着剤までを1台で対応
することができます。

主なパラメータ
・サイクルタイム
・オープンタイム（OT)
・ストローク（NL)
・バルブ開速度（RI)
・バルブ閉速度（FA)
・温度
・ショット数

専用コントローラ

スマホケースにロゴを印字 ガラス端面に真横から遮光樹脂を塗布 モーターコア内側面に接着剤塗布

最小吐出量 ＊　

オプション

0.5nL
付属品 専用コントローラー、温調コントローラー

本体重量
本体寸法

250g
92.1 × 41.5 × 36.5mm

空冷機構

X-JET 仕様一覧

最大吐出サイクル 500Hz（通常）、1000Hz（冷却時）
設定温度 最高99℃
ノズル内径 30～ 600μm
液剤粘度 ＊　

型式 X-JET

Max.1,000,000mPa.s
＊ 使用する液剤の性状により異なります。

搭載ディスペンサー
XYストローク 400 × 400mm
駆動方式
X/Y 速度
Z 速度

塗布エリア (mm)
X/Y繰り返し位置決め精度

付帯機器
耐過重

画像ソフトウェア
オプション機能
ユーティリティ
装置寸法 W840 × D920 × H810mm
重量 100kg以下

300 × 300mm

A430

600 × 600mm

W1200 × D1180 × H810mm
200kg以下

500 × 500mm

A630
ピエゾジェットディスペンサー（X-JET）

高精度ボールスクリュー

100mm/s
±0.01mm

800mm/s

オフセットトップビューカメラ、レーザー変位計、ノズル位置校正機構、塗布ステージ
ビジョンテーチング、オートアライメント、3D塗布、DXFインポート機能

ノズル洗浄ユニット、真空吸着ステージ、UV照射ユニット、インターロック機構

Y軸：20kg    Z軸：15kg

AC200V、クリーンドライエア：0.5Mpa

卓上型高速塗布装置 Aシリーズ 仕様一覧

※搭載する附帯機器によって、塗布エリアは制限されます。

非接触 高精度 微量 ピエゾジェットディスペンサー X-JET


